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(57) Abstract: The invention relates to a measuring device for
measuring the height differential between a measuring plane
(202) and a measuring surface (204). Said device comprises
a contact element (201), which touches the measuring plane
during a measuring operation, a measuring element (205), which
is mounted so that it can be displaced in relation to the contact
element (201) along the preferred direction and which touches the
measuring surface during the measuring operation, a displacement
measuring system, which is configured and located in such a way,
that a displacement of the measuring element (205) in relation
to the contact element (201) can be detected and at least one
compensation weight (208), which is connected in a fixed manner
to the contact element (201) and is located in the exterior zone
of the contact element (201) and the measuring element (205).
A preferred configuration and arrangement of the compensation
weight (208) allows the centre of gravity of the measuring
device to lie below the measurement object to be analysed. This
significantly reduces the sensitivity of the measuring device to
vibrations and oscillations, as the contact force exerted on the
measurement object to be analysed depends substantially on the
gravitational force of the measuring device when suitably fixed.

(§7) Zusammenfassung: Messvorrichtung zur Hohendifferenz-
messung zwischen einer Messebene (202) und einer Messfldche
(204), mit einem Auflageelement (201), welches wéhrend eines
Messvorgangs die Messebene beriihrt, einem Messelement
(205), welches relativ zu dem Auflageelement (201) entlang
der Vorzugsrichtung verschiebbar gelagert ist und welches
wihrend des Messvorgangs die Messfliche beriihrt, einem
Wegmesssystem, welches derart ausgebildet und angeordnet
ist, dass eine Verschiebung des Messelements (205) relativ zu
dem Auflageelement (201) erfassbar ist und zumindest einem
Ausgleichsgewicht (208), welches fest mit dem Auflageelement

(201) verbunden ist und im Aussenbereich von Auflageelement (201) und Messelement (205) angeordnet ist. Durch eine bevorzugte
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Ausgestaltung und Anordnung des Ausgleichsgewichts (208) kann erreicht werden, dass der Massenschwerpunkt der Messvorrich-
tung tiefer liegt als das zu untersuchende Messobjekt. Auf diese Weise wird die Empfindlichkeit der Messvorrichtung gegentiber
Vibrationen und Schwingungen erheblich reduziert, da die Auflagekraft auf das zu untersuchende Messobjekt bei geeigneter Hal-
terung der Messvorrichtung im wesentlichen von der Gewichskraft de Messvorrichtung abhingt.
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